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ピコ・ナノ衛星搭載用電子温度密度測定器
Compact Instrument to measure Te and Ne for Pico /Nano satellite
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電子温度、密度を同時に測定するプローブがピコ,ナノ衛星用搭載用に開発された。約４０年前に開発された電子温度
測定器の固定周波数発振部を周波数掃引回路に変えることにより、インピーダンスプローブとしての役割を果たさせる
ことができ、電子温度とともに電子密度を測定することができる。
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